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摘要(译)

本发明涉及一种超声波探头，在壳体(2)的内部设置超声波收发部，并且
封入超声波传播介质，并设置有使所述超声波收发部摆动的驱动装置，
所述超声波探头的特征在于：包括所述壳体(2)，所述壳体(2)是由塑料材
料射出成形而成的成形零件，并且形成为在一个方向上具有开口部(26)的
容器形状，所述容器形状包括使超声波穿透的底面部(22)、以及与探头本
体卡合的周缘部(21)，所述周缘部(21)的壁厚大于所述底面部(22)的壁
厚，并且在所述周缘部(21)的一部分上设置与模具的脱模方向平行的纵槽
(24)，与所述纵槽(24)隔开地在所述周缘部(21)上设置熔融树脂所流入的
浇口(G)而射出成形。
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